
 

 

 

 

 

Existe un nuevo museo en Santiago ( Museo de los Inventos ) que posee una 

importante colección de la Fábrica de Instrumentos de Precisión ( FIP ) de 

Chile,  que era una fábrica que iba a instalar en nuestro país el Presidente 

Salvador Allende en La Serena en 1973. Esta fábrica estaba destinada a dar 

un salto de calidad en la industria nacional, convirtiendo a nuestro país en 

un polo de desarrollo industrial y tecnológico en América Latina y la región. 

 

El gobierno de la RDA desarrolló esta fábrica de instrumentos de precisión 

con tecnología de óptica Carl Zeiss  (la mejor fábrica del mundo en su 

momento en el área de la óptica de precisión ) para el convenio tecnológico 

que estableció con el gobierno del Presidente Salvador Allende. 

 

Este proyecto quedó completamente truncado al momento del golpe de 

estado en nuestro país el 11 de Septiembre de 1973. 

 

Este proyecto del Presidente Salvador Allende creemos tenía una 

importancia tan estratégica como el otro conocido proyecto de presidente 

denominado Synco o Cybersyn, ya que posibilitaba el desarrollo de la 

precisión que se requiriese en la naciente industria nacional. 

 

Como amantes de la difusión y pedagogía de la ciencia y la tecnología 

creemos que esta casi desconocida iniciativa del Presidente Salvador 

Allende merece ser rescatada y valorada en su dimensión y tiempo en que 

se desarrolló. 

             



 

 

Microscopio metro lógico de alta precisión ( de la RDA ) 

 

 

 

 

 

Fábrica de Instrumentos de Precisión ( FIP )                                     
1973 la Serena Chile 

 


